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Nazev tématu: Mikroskopie povrchovych plasmonti a jeji biologické aplikace

Zasady pro vypracovani:

Prace se zabyva metodou mikroskopie povrchovych plasmont s cilem navrhnout a vybudovat
aparaturu pro mikroskopii povrchovych plasmoni pro detekci biomolekul. V ramci teoretické casti
prace se bude student zabyvat modelovanim zobrazeni lokalizovanych (bodovych) zmén indexu
lomu pfi povrchu tenké kovové vrstvy, na niZ se Siti povrchové plasmony a navrhem optického
systému a metod pro zpracovani obrazovych dat. Pozornost bude rovnéz vénovana rozsireni metody
mikroskopie povrchovych plasmonti soucasnym mérenim na nékolika vinovych délkach a vyuzitim
nanotexturovanych povrcht. Realizovany systém pro mikroskopii povrchovych plasmont bude
vyuzit v modelovych experimentech, v nichZz budou na povrchu senzoru pokrytého vybranymi
molekularnimi receptory detekovany molekuly nesouci kovové ¢i dielektrické nanocastice.

Predpokladané znalosti:

Optické zobrazovani, mikroskopie, povrchovy plasmon, optika kovti, optické senzory a biosenzory.
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